HARMONOGRAM PRACY Il semestru 2019/ 2020 r.

13.01.2020 r. Poczqtek 1l semestru
17.01.2020 r. Studniowka LO
23.01.2020 r. Rada analityczna
25.01.2020 r. Studniowka technikum
27.01- 07.02.2020 r. | Ferie zimowe
06.03.2019 r. Damski Wieczor z okazji Dnia Kobiet

16-17.03.2020 r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa (grupa 1)

18-19.03.2020 r.

Rada pedagogiczna szkoleniowa (grupa 11)

23.03.2020 r. Rada pedagogiczna szkoleniowa
27.03.2020 r. Propozycje ocen przewidywanych w klasach maturalnych
02.04.2020 r. Zebranie z Rodzicami

06.04. — 08.04.2020

Rekolekcje

09 -14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa swigteczna

17.04.2020 r. Wystawienie ocen koncowych w klasach maturalnych
17.04.2020 r. Koncert Bajkowy
20.04.2020r. XXII Miegdzyszkolny Konkurs Gastronomiczny
21.04.2020 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
24.04.2020 r. Zakonczenie nauki w klasach maturalnych
27-28.04.2020 r. | Rada pedagogiczna szkoleniowa (grupa 1)
29-30.04.2020r. | Rada pedagogiczna szkoleniowa (grupa I1)
04-22.05.2020 r. | Egzaminy maturalne
16.05.2020 r. Drzwi Otwarte dla kandydatow do Zespolu Szkot
05. 2020 r. Szlakiem Emilii Sczanieckiej
05.06.2020 r. Wystawienie przewidywanych ocen w pozostalych klasach.
08.06.2020 r. Drzien informatyka
09.06.2020 r. Zebranie z rodzicami
19.06.2020 r. Wystawienie ocen koncoworocznych
22.06.2020 r. Rada pedagogiczna klasyfikacyjna
22.06.2020 r. Egzamin potwierdzajqgcy kwalifikacje w zawodzie (,,nowy”) — czes¢ praktyczna

23-25.06.2020 r.

Dni sportu

25-26.06.2020 7.

Egzamin potwierdzajgcy kwalifikacje w zawodzie (,,nowy”) — czes¢ pisemna

26.06.2020 r.

Zakonczenie roku szkolnego

26.06.2020 r.

Rada pedagogiczna analityczna

24 —25.08.2020 r.

Egzaminy poprawkowe maturalne pisemne i ustne.

26—-29.08.2020 r.

Egzaminy poprawkowe - wewnetrzne.

28.08.2020 r.

Rada pedagogiczna inauguracyjna

07.09 —2.10.2020 r.

Praktyki zawodowe ki. 3 TL

05-30.10.2020 r.

Praktyki zawodowe kl. 3 MGE

Dni wolne od zaje¢ dydaktycznych:

- dla wszystkich typow szkot :
- dla Technikum i Liceum :

12 czerwca 2020 r.
04, 05, 06 maja 2020 .




